zatgcznik nr 4 do uchwaty Nr 3/111/3/2019 z dnia 1 marca 2019 r. W‘YDZIAL BUDOWY MASZYN I ZARZADZAN IA
PROGRAM STUDIOW  Kierunek MECHATRONIKA
Dla rocznika: Studia STACJONARNE, |l stopnia - 3 semestralne
Zatwierdzony przez RW 1.03.2019 r.
Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020
. Ogoélna liczba godzin Rozdziat zaje¢ programowych na semestry
§ w tym: Liczba godzin semestralnie
Lp. Nazwa przedmiotu s E g % 'g %‘ ‘,2 E | ‘,2 E ] ,'2 E ]
33 (3|88 /¢g[R 2 2
- 3|8 wlc]c]er wlc[L]r wlc[L]r
Blok A - Przedmioty ogéine
1 |Przedmiot humanistyczny / spoteczny 1 30 |30 3 30
2 |Przedmiot humanistyczny / spoteczny 2 15 |15 2 15
3 |Jezyk obcy 30 30 2 30
4 |Wychowanie fizyczne 15 15 z 15
Razem w bloku A 90 | 45|45 3 30 2 30 2 15| 15
Blok B - Przedmioty podstawowe
5 |Wytrzymatos$¢é konstrukcji mechanicznych 45 |15|15|15 4 15| 15|15
6 |Komputerowe sterowanie maszyn 30 |15 15 3 15 15
7 |Matematyka - zastosowania inzynierskie 15 15 2 15
8 |Modelowanie w mechatronice 30 |15 15 2 15 15
9 |Dynamika urzadzen mechatronicznych 30 | 15|15 2 15|15
Razem w bloku B 150 | 60| 45| 45 9 30| 30| 30 4 30| 15| 15
Blok C - Przedmioty kierunkowe
10 |Mechanika techniczna Il 1| 30 |15 15 3| E|15 15
11 |Zaawansowane techniki wytwarzania w mechatronice | 1 | 30 |15 15 3| E|15 15
12 |Zastosowania materiatéw inteligentnych 1| 30 |15 15 3| E|15 15
13 |Elektronika Il 1| 30 |15 151 3| E |15 15
14 |Obliczeniowa analiza uktadéw mechanicznych 30 |15 15 3 15 15
15 |Mikrokontrolery 32-bitowe 30 |15 15 2 15 15
16 |Zarzadzanie 15 |15 1 15
17 |Elastyczne systemy produkcyjne 1| 30 |15 15 2| E|15 15
18 |Sieci i wizualizacja w automatyzacji 30 |15 15 2 15 15
19 |Informatyka techniczna 30 |15 15 3 15 15
20 |Elementy optroniki 30 |15 15 15 15
Razem w bloku C 5| 315 | ## ##| 15|18 | 4 | ## 75[15]1 41|30 30 5) 30 30
w Cc L P w C L P w C L P w C L P
RAZEM (A+B+C) B EBEENEBEEEENEEEEEEEEEE
Liczba godzin semestralnie 315 150 90
Blok D1 - Przedmioty specjalnosci: Konstrukcje mechatroniczne (KM)
21 |Seminarium dyplomowe 45 45 8 15| 3 30
22 |Urzgdzenia sterowane numerycznie 30 |15 15 2 15 15
23 |Ukiady ptynowe sterowane elektronicznie 30 |15 15 2 15 15
24 |Programowanie OSN 30 |15 15 2 15 15
25 |Programowanie systeméw automatyki 30 30 2 30
26 |Przygotowanie pracy dyplomowej 9
27 |Praca przejsciowa Il 45 45 5 45
28 |Cyfrowe przetwarzanie sygnatéw 1|30 |15 15 2| E|15 5
29 |Przedmiot obieralny 1 1| 30 |15 15 2| E|15 15
30 |Przedmiot obieralny 2 1| 30 |15 15 2| E|15 15
31 |Przedmiot obieralny 3 1| 30 |15 15 2| E|15 15
32 |Przedmiot obieralny 4 30 |15 15 2 15 15
Razem w bloku D1 4 | 360 | ## # | #it 201 2 |75 75[45]123| 2 |45 45|75
w | c L P w | c L P w | c L P w | c L P
RAZEM (KM) T2 |g(8|8|8|8|T|8(8|8|°(3 |7 |89 (8 |%|8 |V 8|28
Liczba godzin semestralnie 315 345 255
Blok D2 - Przedmioty specjalnosci: Automatyzacja i nadzorowanie systemoéw produkcyjnych (AN)
21 |Seminarium dyplomowe 45 45 8 15] 3 30
22 |Projektowanie systemdw utrzymania ruchu 30 |15 15 2 15 15
23 |Zaawansowane zagadnienia diagnostyki maszyn 30 |15 15 2 15 15
24 |Metrologia diagnostyczna 30 |15 15 2 15 15
25 |Nadzorowanie sprzetu kontrolno-pomiarowego 30 |15 15 2 15 15
26 |Przygotowanie pracy dyplomowej 9
27 |Praca przejsciowa |l 45 45 5) 45
28 |Cyfrowe przetwarzanie sygnatéw 1| 30 |15 15 2| E|15 15
29 |Przedmiot obieralny 1 1| 30 |15 15 2| E|15 15
30 |Przedmiot obieralny 2 1| 30 |15 15 2| E|15 15
31 |Przedmiot obieralny 3 1| 30 |15 15 2| E|15 15
32 |Przedmiot obieralny 4 30 |15 15 2 15 15
Razem w bloku D2 4 | 360 | ## #it | ## 20| 2 |90 75[30] 23| 2 |45 45175
w c L P w c L P w c L P w c L P
RAZEM (AN) °’£§8§§8"§8§28"’§3§88“8222
Liczba godzin semestralnie 315 345 255
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